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更正：偏振光学显微成像技术在高分子结晶结构表征中的应用

汪志琦 郭宝华 徐 军 *

(清华大学化学工程系   北京  100084)

尊敬的《高分子学报》编辑部：

您好！

很荣幸能够在贵刊发表综述文章：偏振光学显微成像技术在高分子结晶结构表征中的应用 . 由于

此前撰写时的疏忽，文章发表后，我们在其中发现两处错误，因此希望对其进行修正 . 对于文中存在

的错误，以及由此给贵刊带来的困扰，我们深感抱歉！

文章中的两处错误，其具体位置及修正如下所列：

错误一：

已发表的第135页公式(10)为公式(8)加上公式(9)，实际应为公式(8)减去公式(9)，因此公式(10)及

公式(11)存在错误，正确的公式应为：
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δ
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其振幅为2Ey0 sin θ cos θsin
δ
2
，光强正比于振幅的平方，因此透射光的光强 I如下：
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(以上红色标出的sin为正确的公式，在此前的文中为错误的cos)

错误二：

已发表的第138页，右栏第三段(Fig. 12上方的自然段)最后一句话，“其螺旋方向取决于片晶扭转

手性以及双轴和样品平面的倾斜角”，应为“其螺旋方向取决于片晶扭转手性以及光轴和样品平面的

倾斜角”. 其中“双轴”是错别字，应为“光轴”.

恳请贵刊根据以上修正发表一项勘误，以避免其在学术上带来的错误影响 . 对于以上错误，以及

其所带来的困扰，我们再次深表歉意！

· 勘误 ·
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